














































专利名称(译) 有机层沉积设备，使用该设备制造有机发光显示设备的方法，以及使用该方法制造的有机发光显示设备

公开(公告)号 US20160111689A1 公开(公告)日 2016-04-21

申请号 US14/977199 申请日 2015-12-21
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申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 HAN KYU SEOB

发明人 HAN, KYU-SEOB

IPC分类号 H01L51/56 C23C16/04 C23C14/04 C23C16/458 H01L51/00 C23C14/50

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/001 H01L51/0011 C23C16/042 C23C14/042 C23C16/458 C23C14/50 C23C14/568 
H01L21/67745 H01L21/6776 H01L51/0002 H01L51/0004 H01L51/5296

优先权 1020120075142 2012-07-10 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机层沉积设备，通过使用该有机发光显示设备制造有机发光显示设备
的方法，以及使用该方法制造的有机发光显示设备，并且特别地，适用
于以下的有机层沉积设备大规模生产大型基板并实现高精细图案化，通
过使用该方法制造有机发光显示装置的方法，以及使用该方法制造的有
机发光显示装置。
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